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Dieser internationale Recherchenbericht wurde von der Internationalen Recherchenbehorde erstellt und wird dem Anmelder gemaB 
Artikel 18 ubermittelt. Eine Kopie wird dem Internationalen Btiro ubermittelt. 

Dieser internationale Recherchenbericht umfaBt insgesamt _3 Blotter. 

[X| Daruber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bericht genannten Unterlagen zum Stand der Technik bei. 


1 . Grundlage des Berichts 

a. Hinsichtlich der Sprache ist die internationale Recherche auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache 
durchgefuhrt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

| | Die internationale Recherche ist auf der Grundlage einer bei der Behorde eingereichten Ubersetzung der internationalen 
Anmeldung (Regel 23.1 b)) durchgefuhrt worden. 

b. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die internationale 
Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokolis durchgefuhrt worden, das 
[ | in der internationalen Anmeldung in Schriflicher Form enthalten ist. 

zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

Die Erklarung, daG das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoil nicht uber den Offenbarungsgehalt der 
internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfafcten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoil entsprechen, 
wurde vorgetegt. 

Bestimmte Anspruche haben sich als nicht recherchierbar erwiesen (siehe Feld I). 
Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung (siehe Feld II). 


2. 
3. 


□ 
□ 
□ 
□ 

□ 

□ 
□ 


Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfindung 

|X| wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 
| | wurde der Wortlaut von der Behorde wie folgt festgesetzt: 


Hinsichtlich der Zusammenfassung 

ryi wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 

wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der in Feld III angegebenen Fassung von der Behorde festgesetzt. Der 
| | Anmelder kann der Behorde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses internationalen 

Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen. 

Folgende Abbildung der Zeichnungen ist mit der Zusammenfassung zu veroffentlichen: Abb. Nr. 


[ | wie vom Anmelder vorgeschlagen [X] keine der Abb. 

| | weil der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat. 
| | weil diese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnet. 
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tionales Aktenzeichen 

F/DE 00/04393 


A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES 

IPK 7 B29C67/00 B29C70/68 B29C37/00 G03C9/08 


Nach der Internationa ten Patentktassifikation (IPK) odernach der nationalen Klassifikation und der IPK 


B. RECHERCHIERTE GEBIETE 


Recherchierter Mindestprufstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole ) 

IPK 7 B29C G03C 603F 


Recherchierte aber nicht zum Mindestprufstoff gehorende Veroffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen 


Wahrend der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Such beg rifle) 

EPO-Internal , PAJ 


C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 


Kategorie* 



!eichnung der Veroffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile 


Betr. Anspruch Nr. 



EP 0 581 445 A (TEXAS INSTRUMENTS INC) 
2. Februar 1994 (1994-02-02) 
das ganze Dokument 

US 5 173 220 A (REIFF DAVID E ET AL) 
22. Dezember 1992 (1992-12-22) 
das- ganze Dokument 

EP 0 523 981 A (PRINZ FRITZ B ;WEISS LEE E 
(US); SIEWI0REK DANIEL P (US)) 
20. Januar 1993 (1993-01-20) 
Anspriiche 1,8; Abbildungen 


DE 44 20 996 A (GOETZEN REINER DIPL ING) 
11. Januar 1996 (1996-01-11) 
in der Anmeldung erwahnt 
das ganze Dokument 

-/-- 


1-4 


1-4 


1-4 


1-4 


Weitere Veroffentlichungen sind der Fortsetzung von Fetd C zu 
entnehmen 


Siehe Anhang Patentfamilie 


° Besondere Kategorien von angegebenen Veroffentlichungen 
"A" Veroffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, 
aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist 

"E" atteres Dokument, das jedoch erst am Oder nach dem internationalen 
An me Id e da! urn veroffentlicht worden ist 

'L* Veroffentlichung, die geetgnet ist, einen Prioritatsanspruch zweifethaft er- 
scheinen zu lassen, Oder durch die das Verdffentlichungsdatum einer 
anderen im Recherchenbericht genannten Veroffentlichung belegt werden 
soil Oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie 
ausgefuhrt) 

"O" Veroffentlichung, die sich auf eine mundliche Offenbarung, 

eine Benutzung, eine Ausstellung Oder andere MaBnahmen bezieht 

*P" Veroffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach 
dem beanspruchten Prioritatsdatum veroffentlicht worden ist 


■T' Spatere Veroffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum 
Oder dem Prioritatsdatum veroffentlicht worden ist und mil der 
Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verstandnis des der 
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips Oder der thr zugrundeliegenden 
Theorie angegeben ist 

'X' Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann allein aufgrund dieser Veroffentlichung nicht als neu Oder auf 
erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet werden 

■V Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann nicht als auf erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet 
werden, wenn die Veroffentlichung mit eineroder mehreren anderen 
Veroffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und 
diese Verbindung fur einen Fachmann naheliegend ist 

"&" Veroffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist 


Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 


3. Juli 2001 


Absendedatum des internationalen Recherchenberichts 


10/07/2001 


Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehorde 
Europaisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 
NL - 2280 HV Rijswijk 
Tel. (+31-70) 340-2040. Tx. 31 651 epo nl, 
Fax: (+31-70) 340-3016 


Bevollmachtigter Bediensteter 


Mat hey, X 
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Kategorie 0 



:eichnung der Veroffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile 


Betr. Anspruch Nr. 


US 5 398 193 A (DEANGELIS ALFREDO 0) 
14. Marz 1995 (1995-03-14) 
das ganze Dokument 

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 
vol. 013, no. 559 (M-905), 
12. Dezember 1989 (1989-12-12) 
& JP 01 232024 A (MITSUI ENG & SHIPBUILD 
CO LTD), 18. September 1989 (1989-09-18) 
Zusammenf assung; Abbildungen 
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Publication 
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Publication 
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AT 
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DK 
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JP 
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10-02-1995 




MX 
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A 
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NO 

932746 
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US 
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US 
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US 5173220 
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AT 
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CA 
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16-01-1993 
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JP 

5198609 
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06-08-1993 
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A 

11-01-1996 

DE 

19539039 
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24-04-1997 

US 5398193 
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14-03-1995 

DE 
EP 
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24-07-1996 
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(12) NACH DEM VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMEN ARBEIT AUF DEM GEBIET DES 
PATENTWESENS (PCT) VEROFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG 


(19) Weltorganisation fOr gefctiges Eigentun, lllllflllllllillllllllllllllll 

Internationales r>uro ^aWMKrcly 

(43) Internationales Veroffentlichungsdatum (10) Internationale Veroffentlichungsnummer 

12. Juii 2001 (i2.07.200i) PCT WO 01/50198 A2 

(51) Internationale Patentklassifikation 7 : G03F (74) Anwalt: ROTHER, Peter; Vor dem Tore 16a, 47279 

Duisburg (DE). 


(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DEOO/04393 

(22) Internationales Anmeldedatum: 

8. Dezember 2000 (08.12.2000) 


(81) Bestimmungsstaaten (national): AU, CA, CN, ID, IN, IS, 
JP, KR, NO, RU, SG, US. 


(84) Bestimmungsstaaten (regional) :*europaisches Patent (AT, 
BE, CH, CY, DE, DK, ES , FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, 

(25) Einreichungssprache: Deutsch ^ ^ S£ ^ trj 

(26) Verdffentlichungssprache: Deutsch Verfiffentlicht: 

— Ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu 
(30) Angaben zur Prioritat: veroffentlichen nach Erhalt des Berichts. 

199 64099.8 31. Dezember 1999 (31.12.1999) DE 

Zur Erklarung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen 

(71) Anmelder und Abkurzungen wird auf die Erkldrungen ("Guidance Notes on 

(72) Erfinder: G6TZEN, Reiner [DE/DE]; Dorfstrasse 68, Codes and Abbreviations") am Anfangjeder regularen Ausgabe 
47239 Duisburg (DE). der PCT-Gazette verwieseru 


S3 (54) Title: METHOD FOR PRODUCTION OFTHREE-DIMENSIONALLY ARRANGED CONDUCTING AND CONNECTING 
== STRUCTURES FOR VOLUMETRIC AND ENERGY FLOWS 

33 (54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG DREIDIMENSIONAL ANGEORDNETER LETT- UND VERBIN- 
5= DUNGSSTRUKTUREN FOR VOLUMEN- UND ENERGIESTROME 

(57) Abstract: The invention relates to a method for production of three-dimensionally arranged conducting and connecting struc- 
tures for volumetric and energy flows. Various light-setting materials are used for the production of the layers. Upon exchanging the 
^2 materials, those layer regions in which no setting occurred during the preceding setting process, are also filled with new material, 
^ such that, in the subsequent setting process, not only is the upper layer linked to the one lying directly beneath it, but also material of 
33 the upper layer is connected to the material of a layer lying below the penultimate layer. It is thus possible, within the layer sequence, 
to connect a structure with varying properties from layer to layer. 

1H 

S (57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung dreidimensional angeordneter Leit- und Verbindungs- 
5?2 stnikturen fur Volumen- und Energiestrome. Dabei werden zur Erzeugung der Schichten unterschiedliche lichtaushartende Maten- 
*H alien verwendet Beim Austausch der Materialien werden auch die Schichtenbereiche mit neuem Material gefuu% in denen bei der 
° vorhergehenden Aushartung keine Aushartung stattfand, so dass bed der darauffolgenden Aushartung nicht nur die oberste Schicht 
O mit der darunterliegenden verbunden wird, sondern auch Material der bersten Schicht mit dem Material einer unterhalb der vor- 

letzten Schicht liegenden Schicht verbunden wird. Damit ist es moghch, innerhalb der Schichtenfolge eine Struktur mit anderen 

Eigenschaften von Lage zu Lage miteinander zu verbinden. 
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i Verfahren zur Herstellung drei dimensional angeordneter Leit- 

und Verbindungsstrukturen fur Vo lumen- und Energiestrome 


Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstel- 
lung dreidimensional angeordneter Leiter T und Verbindungsstruk- 
turen fur Volumen- und Energiestrome. Die Volumenstrome konnen 
gasformig, flussig, fest oder aus einem Gemisch dieser Aggre- 
gatzustande bestehen. Die Energiestrome konnen akustischen, e- 
lektrischen, magnetischen, oder elektromagnetischen Charakter 
haben . 

Derartige Volumen- und Energiestrome werden heute in der Regel 
durch viele unterschiedliche Technologien realisiert. Fiir die 
Mikrosystemtechnik sind Leiterbahnen und Bonddrahte die am hau- 
"figsten benutzten Transportwege . Fur den Transport elektromag- 
netischer Energien werden neben Hohlleiter auch Glasfasern ein- 
gesetzt. Volumenstrome realisiert man durch Kanale, Schlauche 
und Rohrleitungen. Bei zunehmender Miniaturisierung las sen sich 
diese Leit- und Verbindungselemente nur noch sehr schwer zusam- 
menfuhren . 

Die Erfindung lost die Aufgabe durch den Einsatz eines struktu- 
rierten schichtweisen Aufbaus. Schichtauf bauverf ahren sind aus 
der Mikrotechnologie bekannt. So beschreibt die DE-PS 44 20 996 
ein Verfahren, bei dem zwischen zwei einander parallelen Plat- 
ten, von denen mindestens eine fur elektromagnetische Wellen 
durchlassig ist, eine geringe Menge des lichtaushartbaren 
Kunststoffs aufgrund der Oberf lachenspannung gehalten ist. Die 
Oberflache der Kunststof f f lussigkeit unterhalb der fiir elektro- 
magnetische Wellen durchlassigen Platte wird beispielsweise 
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mittels Lasers trahl, der nach Ma&gabe eines in einem ange- 
schlossenen Rechner gespeicherten 3-SchichtModells der zu gene- 
rierenden Struktur uber die Oberflache gefuhrt wird, ausgehar- 
tet. Schicht fur Schicht hartet das Laserlicht die Kunststoff- 
fliissigkeit entsprechend dem 3-D Schicht Modell, wobei der Ab- 
stand der Platten jeweils urn eine Schichtdicke vergrofiert wird, 
so daS frisches Kunststof fmaterial allein aufgrund seiner Ober- 
f lachenspannung in den entstehenden Zwischenraum zwischen der 
ausgeharteten Schicht und der Platte nachflieSen kann. Auf die- 
se Weise konnen Strukturen im Mikrometerbereich sehr exakt er- 
z eug t we rden . 

Diese Technologie macht sich die Erfindung zu nutze. 

Dabei werden zur Erzeugung der Schichten unterschiedliche 
lichtaushartende Materialien verwendet . Diese Materialien kon- 
nen unterschiedlichste physikalische, chemische und biologische 
Eigenschaf ten haben, zum Beispiel : elektrisch leitend, elekt- 
risch isolierend, unterschiedliche optische Berechnungsindices . 
Beim Austausch der Materialien werden auch die Schichtsegmente 
mit neuem Material gefullt, in denen bei dem vorhergehenden 
Aushartungsprozess keine Aushartung stattfand, so dass bei der 
darauf f olgenden Aushartung nicht nur die oberste Schicht mit 
der darunterliegenden verbunden wird, sondern auch Material der 
obersten Schicht mit dem Material einer unterhalb der vorletz- 
ten Schicht liegenden Schicht verbunden wird. Damit ist es mog- 
lich # innerhalb der Schichtenf olge eine Struktur mit anderen 
Materialeigenschaf ten von Layer zu Layer miteinander zu verbin- 
den. Fur einen Volumentransport sind dies nichtausgehartete Be- 
reiche, die nach Aushartung und Spulvorgang als Kanale zur Ver- 
fugung stehen. Ebenso konnen diese Kanale als Hohlleiter fur 
die Hochfrequenz benutzt werden, wenn die Wandungen der Kanale 
aus Material mit entsprechenden Eigenschaf ten produziert wer- 
den. 

Auch lassen sich durch Materialien mit unterschiedlichem Bre- 
chungsindex lichtleitende Strukturen erzeugen. Diese lichtlei- 
tenden Strukturen konnen in Verbindung mit Lichttransistoren 
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(Stichwort: Licht schaltet Licht) zu optischen integrierten 
Schaltungen benutzt werden. 

Auf diese Weise lassen sich auch herkoramliche integrierte 
Schaltungen (IC) miteinander verbinden. Denn wurde unter der 
letzten Oberflache ein IC in einer Kavitat integriert , so kann 
uber den Anschliissen (Pads) ein Kanal mit leitendem Material 
erzeugt werden, der dann bis zu einem weiteren IC Oder aber 
auch zu Steckverbindern, die auf diese Weise gefertigt wurden, 
gefuhrt werden kann. 
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Verfahren zur Hers tel lung dreidimensional angeordneter Leit- 
und Verbindungsstrukturen fur Vo lumen- und Energies trome 


Paten tansprxiche 

1. Verfahren zur Herstellung dreidimensional angeordneter Leit- 
und Verbindungsstrukturen fur Volumen- und Energiestrome . 
Dabei werden zur Erzeugung der Schichten unterschiedliche 
lichtaushartende Materialien verwendet . Beim Austausch der 
Materialien werden auch die Schichtenbereiche mit neuem Ma- 
terial gefullt, in denen bei der vorhergehenden Aushartung 
keine Aushartung stattfand, so dass bei der darauf f olgenden 
Aushartung nicht nur die oberste Schicht mit der darunter- 
liegenden verbunden wird, sondern auch Material der obersten 
Schicht mit dem Material einer unterhalb der vorletzten 
Schicht liegenden Schicht verbunden wird. Damit ist es mog- 
lich, innerhalb der Schichtenf olge eine Struktur mit anderen 
Eigenschaf ten von Lage zu Lage miteinander zu verbinden. 

2 . Verfahren nach Anspruch 1 , 

gekennzeichnet durch folgende Verf ahrensschritte 

a) durch strukturierte Verfestigung eines f lussigen 
lichtaushartenden Materials mit ausgewahlten physika- 
lischen, chemischen oder biologischen Eigenschaf ten 
wird eine strukturierte Schicht generiert; 

b) Die strukturierte Schicht wird vom nichtausgeharteten 
Mterial mittels Spiilvorgang gereinigt und mit fliissi- 
gem lichthartendem Material mit anderen physikali- 
schen, chemischen oder biologischen Eigenschaf ten 
aufgefullt und mit definierter Schichtdicke nach DE- 
PS 44 20 996 abgedeckt; 
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c) durch strukturierte Verfestigung werden Bereiche der 
ersten Schicht und die neue Schicht strukturiert aus- 
gehartet . 

d) die strukturierten Schichten werden vom nichtausge- 
harteten Material der letzten Strukturierung mittels 
Spulvorgang gereinigt und mit flussigem lichtharten- 
dem Material mit anderen physikalischen, chemischen 
und biologischen Eigenschaf ten aufgefullt und mit de- 
finierter Schichtdicke nach DE-PS 44 20 996 abge- 
deckt ; 

e) durch strukturierte Verfestigung werden Bereiche der 
zweiten Schicht und die neue Schicht strukturiert 
ausgehartet, womit eine Verbindung von Materialien 
mit gleichen physikalischen, chemischen oder biologi- 
schen Eigenschaf ten oder eine Isolierung dieser gene- 
riert wird; 

f ) die strukturierten Schichten werden vom nichtausge- 
harteten Material der letzten Strukturierung mittels 
Spulvorgang gereinigt; 

g) nicht mit Material aufgefullte Bereiche werden ent- 
sprechend dem zu erstellenden System mit elektroni- 
schen, mechanischen, optischen oder chemischen Bau- 
teilen bestuckt; 

h) die strukturierten Schichten und die Bauteile werden 
mit flussigem lichthartendem Material mit anderen 
physikalischen, chemischen und biologischen Eigen- 
schaften aufgefullt und mit definierter Schichtdicke 
nach DE-PS 44 20 996 abgedeckt; 

i) durch strukturierte Verfestigung werden Bereiche der 
vorletzten Schicht und die neue Schicht strukturiert 
ausgehartet, womit eine Verbindung von Materialien 
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und Bauteilen mit gleichen physikalischen, chemischen 
oder biologischen Eigenschaf ten Oder eine Isolierung 
dieser generiert wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 2, 
dadurch gekennzeichnet, 

daE mehrere elektronische, mechanische, chemische oder 
biologischer/elektrischer Bauteile miteinander verbunden 
werden. 

4 Verfahren nach Anspruch 3 , 
dadurch gekennzeichnet, 

da£ die Verbindungen zwischen den Bauteilen und der Umwelt 
des Systems fur Volumen- und Energiestrome benutzt werden 
konnen . 


'r'V 

\ Vl2)N; 


ACH DEM VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES 
PATENTVVESENS (PCT) VEROFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG 



w '''°T,":fBu^ s Eis "'""" BfflB lllllllllllll 

(43) Internationales Veroffentlichungsdatum (10) Internationale VerdfTentlichungsnummer 

12. Juii 2001 (i2.07.200i) pct WO 01/50198 A3 

(51) Internationale Patentklassifikation 7 : B29C 67/00, (74) Anwalt: ROTHER, Peter: Vor dem Tore 16a. 47279 
70/68. 37/00. G03C 9/08 Duisburg (DE). 

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT7DEO0/04393 (8,) Bestimmungsstaaten (national): AU. CA. CN. 10, IN. IS, 

JP. KR, NO, RU. SG. US. 

(22) Internationales Anmeldedatum: (84) Bestimmungsstaaten (regional): europaisches Patent (AT, 

8. Dezember 2000 (08. 1 2.2000) BE, CH, CY. DE, DK. ES, FI. FR, GB ? GR. IE. IT. LU. MC. 

NL. PT, SE. TR). 

(25) Einreichungssprache: Deutsch 

Veroffentlicht: 

(26) Veroffentlichungssprache: Deutsch ~ mit ^ternationalem Recherche nbericht 

(88) Veroffentlichungsdatum des internationalen 
(30) Angaben zur Prioritat: Recherchenberichts: 17. Januar 2002 

1 99 64 099.8 3 1 . Dezember 1 999 (3 1 . 1 2. 1 999) DE 

Zur Erklarung der Zweibuchstaben-Codes and der anderen 

(71) Anmelderund Abkurzungen wird auf die Erldarungen ("Guidance Notes on 

(72) Erfinder: GOTZEN, Reiner [DE/DE]; Dorfstrasse 68, Codes and Abbreviations") am Anfangjeder reguldren Ausgabe 
47239 Duisburg (DE). der PCT-Gazette verwiesen. 


RECEIVED 

F£e 0 8 2002 

TC 1 70Q 


■== (54) Title: METHOD FOR PRODUCTION OF THREE-DIMENSIONALLY ARRANGED CON DUCTING AND CONNECTING 
= STRUCTURES FOR VOLUMETRIC AND ENERGY FLOWS 

= (54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG DREID1MENSIONAL ANGEORDNETER LEIT- UND VERBIN- 
= DUNGSSTRUKTUREN FUR VOLUMEN- UND ENERGIESTROME 

(57) Abstract: The invention relates to a method for production of three-dimensionally arranged conducting and connecting struc- 
tures for volumetric and energy flows. Various light-setting materials are used for the production of the layers. Upon exchanging the 

^ materials, those layer regions in which no setting occurred during the preceding setting process, are also filled with new materia!, 
such that, in the subsequent setting process, not only is the upper layer linked to the one lying directly beneath it, but also material of 

qq the upper layer is connected to the material of a layer lying below the penultimate layer. It is thus possible, within the layer sequence, 

^ to connect a structure with varying properties from layer to layer. 

i— < 

1^ (57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung dreidimensional angeordneter Leit- und Verbindungs- 
strukturen fur Volumen- und Energiestrome. Dabei werden zur Erzeugung der Schichten unterschiedliche lichtaushartende Materi- 
alien verwendet. Beim Austausch der Materialien werden auch die Schichtenbereiche mit neuem Material eefiillt. in denen bei der 
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vorhergehenden Aushartung keine Aushartung stattfand, so dass bei der darauffolgenden Aushiirtung nicht nur die oberste Schicht 
mit der darunterliegenden verbunden wird, sondern auch Material der obersten Schicht mit dem Material einer unterhalb der vor- 
letzten Schicht liegenden Schicht verbunden wird. Damit ist es moglich, innerhalb der Schichtenfolge eine Struktur mit anderen 
Eigenschaften von Lage zu Lage miteinander zu verbinden. 
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